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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定的基

础性系列规范。
本规范参考了GB/T31473—2015《卤素气体检漏仪》的部分内容,且参照目前国

内外常用卤素检漏仪生产厂家的性能参数及其检测方法,并结合企业实际使用情况

制定。
本规范为首次发布。
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卤素检漏仪校准规范

1 范围

本规范适用于可检漏率为 (1.0×10-6~1.0×10-5)Pa·m3/s的卤素检漏仪的校

准,其他制冷剂的检漏仪也可参考本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T3163—2007 真空技术 术语

GB/T31473—2015 卤素气体检漏仪

凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注明日期的引用

文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 漏率 leakrate
在规定条件下,一种特定气体通过漏孔的流量。
[来源:GB/T3163—2007,6.1.9]

3.1.2 卤素检漏仪 halogenleakdetector
示漏气体为卤素气体 (氟、氯、溴、碘)的检漏仪器。

3.1.3 卤素标准漏孔 halogenreferenceleak
在规定条件下,能提供已知恒定漏率卤素气体的漏孔。

3.2 计量单位 
卤素检漏仪的计量单位为帕斯卡立方米每秒 (Pa·m3/s)或克每年 (g/a)。

4 概述

卤素检漏仪 (以下简称检漏仪)主要用于化工、制冷、电器制造等行业对充有卤素

气体的密封系统进行泄漏检测。
检漏仪按读数类型分为数值型和无数值型两类。数值型检漏仪由吸枪、传感器、信

号处理单元和显示单元等组成。其工作原理是卤素气体经吸枪进入传感器,传感器输出

相应的电信号,由信号处理单元处理,并在显示单元上显示漏率值,且有漏率报警功

能。无数值型检漏仪没有漏率值显示,仅有漏率报警功能。

5 计量特性

5.1 漏率示值误差

数值型检漏仪的漏率示值的最大允许误差为±20%。
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